Solution for researching

Dia-Pecvd-Rohrofen Mit Flussigvergaser Pecvd-Maschine

Artikelnummer: KT-PE12

Modell des Ofens

Max. Temperatur

Konstante Arbeitstemperatur
Material des Ofenrohrs
Durchmesser des Ofenrohrs
Lange der Heizzone

Material der Kammer
Heizelement

Heizrate

Thermisches Paar
Temperaturregler
Genauigkeit der Temperaturregelung
Schiebeabstand
RF-Plasma-Gerat
Ausgangsleistung
RF-Frequenz
Reflexionsleistung
Anpassung

Rauschen

Kahlung

Gasgenaue Steuereinheit
Durchflussmesser

Gas-Kanale

Durchflussmenge

Linearitat

Einfuhrung

KINTEK Slide PECVD-Rohrofen: Prazisions-
Dinnschichtabscheidung mit RF-Plasma,
schnellen Temperaturzyklen und anpassbarer
Gassteuerung. Ideal fur Halbleiter und

Solarzellen.

Mehr erfahren

KT-PE12-60

1200°C

1100°C

Hochreiner Quarz

60 mm

1x450mm

Japanische Tonerdefaser
Cr2AI2Mo2-Drahtschlange
0-20°C/min

Eingebauter K-Typ
Digitaler PID-Regler/PID-Regler mit Touchscreen
+1°C

600mm

5 -500W einstellbar mit = 1% Stabilitat
13,56 MHz +0,005% Stabilitat
350W max.

Automatisch

Luftkihlung.

MFC-Massendurchflussmesser
4 Kanale

MFC1: 0-5SCCM 02

MFC2: 0-20SCMCH4

MFC3: 0- 100SCCM H2

MFC4: 0-500 SCCM N2

+0,5% F.S.

info@kindle-tech.com | https://kintekfurnace.com



https://de.kintekfurnace.com/products/slide-pecvd-tube-furnace-with-liquid-gasifier-pecvd-machine?utm_source=pdf
mailto:info@kindle-tech.com
https://kintekfurnace.com?utm_source=pdf

Reproduzierbarkeit

Rohrleitung und Ventil

Maximaler Betriebsdruck
Steuerung des Durchflussmessers
Standard-Vakuumeinheit (optional)
Vakuumpumpe

Durchflussmenge der Pumpe
Vakuum-Sauganschluss
Vakuummeter

Nennvakuumdruck
Hochvakuumeinheit (optional)
Vakuumpumpe

Durchflussmenge der Pumpe
Vakuum-Sauganschluss
Vakuummeter

Nennvakuumdruck

+0,2% V.E.

Rostfreier Stahl

0,45MPa

Digitaler Drehknopf-Controller/Touchscreen-Controller

Drehschieber-Vakuumpumpe

4L/s

KF25

Pirani/Resistance Silikon-Vakuummeter

10Pa

Drehschieberpumpe+Molekularpumpe
4L/S+110L/S

KF25

Zusammengesetztes Vakuummeter

6x10-4Pa

Die oben genannten Spezifikationen und Konfigurationen kénnen angepasst werden

Nr.

10

Beschreibung

Ofen

Quarzrohr

Vakuumflansch
Thermoblock der Réhre
Rohr Thermoblockhaken
Hitzebestandiger Handschuh
RF-Plasmaquelle

Prazise Gassteuerung
Vakuumeinheit

Betriebsanleitung
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Menge
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